
發明第 820302 號

專利權期間： 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

中華民國

18月2年2040日至1月11年2023自

112 年 月 日11 1

I

丁鍾才、申允錫、张德春

新加坡商洛克系统私人有限公司

濺鍍製程及濺鍍放置站

發 明 人

：

：

：

專 利 權 人

發 明 名 稱


